
Europaisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  Veröffentlichungsnummer: 0  3 2 8   7 5 7  

A 3  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  88120397.0 

©  Anmeldetag:  07.12.88 

©  int.  CIA  H01L  3 9 / 2 4  

®  Prioritat:  18.02.88  DE  3805010  ©  Anmelder:  Kernforschungsanlage  Julich 
GmbH 

©  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  Wilhelm-Johnen-Strasse 
23.08.89  Patentblatt  89/34  D-5170  Jiilich(DE) 

©  Benannte  Vertragsstaaten:  ©  Erfinder:  Poppe,  Ulrich,  Dr. 
BE  CH  DE  FR  GB  IT  LI  LU  NL  SE  Paulistrasse  7 

D-5000  Koln  41  (DE) 
©  Veroffentlichungstag  des  spater  veroffentlichten  Erfinder:  Schubert,  JLirgen 

Recherchenberichts:  23.11.89  Patentblatt  89/47  Alte  Fischenicher  Strasse  40 
D-5000  Koln  50(DE) 
Erfinder:  Evers,  Wilhelm 
Kosakengasse  5 
D-5170  Julich(DE) 

©  Verfahren  zur  Herstellung  dünner  Schichten  aus  oxydischem  Hochtemperatur-Supraleiter. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  dünner  Schichten  aus  Material  eines  oxydi- 
schen  Hochtemperatur-Supraleiters.  Das  Material 
wird  dabei  als  Target-  bzw.  Kathodenmaterial  einge- 
setzt.  Die  Schicht  wird  durch  Kathodenzerstäubung 
auf  einem  erhitzten  Substrat  durch  Niederschlag  ge- 
bildet,  wobei  in  dem  während  der  Glimmentladung 
ionisierten  Gas  Sauerstoff  enthalten  ist.  Ziel  der  Er- 
findung  ist  es,  ein  verbessertes  Verfahren  zu  schaf- 
fen,  bei  dem  der  beim  Stand  der  Technik  erforderli- 
che  Verfahrensschritt  der  Nachtemperung  der  gebil- 
deten  Schichten  entfällt.  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe 

pjWird  erfindungsgemäß  die  Kathodenzerstäubung  bei 
^möglichst  hohem  Partiaidruck  des  Sauerstoffs  reak- 

tiv  durchgeführt.  Der  Partiaidruck  des  Sauerstoffs 
beträgt  dabei  wenigstens  0,5  Torr. 
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